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 令和 4 年 7 月 26 日 

 

マスクアライメントシステム 

 微細パターンの作製 

[型式] 

 ユニオン光学（株） PEM-800 

[仕様] 

 アライメント精度：±5µm，最大試料サイズ：３インチ φ 

[設置年度] 

 1994 年度（平成 6 年度） 

 

 

 

  


